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8 00 x  1 000 x  6 00 -  24 00 x  1 6 00 x  1 000

8 . 1 0. 6   1 2. 1 0. 6   1 2. 1 0. 7   1 6 . 1 2. 7

24 . 1 2. 7   24 . 1 6 . 7   1 6 . 1 2. 1 0  24 . 1 2. 1 0

24 . 1 6 . 1 0 

ኈ୽ L eitz  жࣨശ高้઻έԩϯ量測儀

ዀॗၾϛѵ៮ଢ଼೩ॎ׎Ԓᐝ࢜ȃᚖႿۡھ

L eitz  PMM -  C  L IN E

0 . 60 . 50 . 40 . 3  µ m



X i / X T -  1 000 x  7 00 x  6 00 ~  2200 x  1 200 x  900

m icra 5 . 4 . 3

1 0. 7 . 6   1 5 . 9. 7   22. 1 2. 9

m icra 5 . 4 . 3

L eitz  Ref erence فӖ

高精度型

X i / X T -  1 000 x  7 00 x  6 00 ~  2200 x  1 200 x  900X i / X T -  1 000 x  7 00 x  6 00 ~  2200 x  1 200 x  900
E=1 . 8  +  L /3 5 0 ~  E= 1 . 2 +  L /3 5 0 µ m

ᔖҢ౰ཾ

Δ ӎᏰ዁具

Δ 精஝ഋӇ

Δ 各類Ꮟᎈ測量

H P  /  X i /  X T

HP -  5 00 x  4 00 x  3 00 ~  4 5 00 x  1 200 x  900

5 . 4 . 3   7 . 7 . 5   1 0. 7 . 6   1 5 . 9. 7   20. 9. 7

22. 1 2. 9  3 0. 1 2. 9  4 5 . 1 2. 9

E=1 . 7 +  L /4 00 ~  E= 0. 8 +  L /4 00 µ m



L eitz  PMM -  F / G  فӖ

量測σᏏᎈᇄᏏᎈ጑ᡝ้σ型ώӇ的ശ高精度量測ᐠѮ

PMM -  F   3 0. 20. 1 0 -  3 0. 20. 1 6
PMM -  G 3 0. 20. 1 2 -  7 0. 4 0. 3 0



現場ٺҢ;ᎌӫݶ੉ȃྣ௡

ᡐ化σ的現場量測，ᐠଢ଼ܒ高

3 5 0 x  5 1 0 x  3 5 0 / 7 00 x  1 000 x  7 00 m m

SF  4 . 5 . 4   7 . 1 0. 7

TIGO SF  5 . 5 . 5

現場檢測ശٹցᏢ，ฒ໸提供ުᔆ೩ര，電ྛ։ඨ։Ң

џԤਝ的ܛᐊ現場的ݶ੉ȃԸშ้ԯࢗ

現場檢測ശٹցᏢ，ฒ໸提供ުᔆ೩ര，電ྛ։ඨ։Ң

TIGO SF
                L SP- X 1 c  Scanning Tech ology  

in s it e SF  4 . 5 . 4 

E=3 . 0 +  L /25 0 µ m

SF Sh op  Floor C MM فӖ



4 4 0 x 4 90 x 3 90 -  1 000 x 2100 x 8 00 m m 
E= 3 . 0 +  L /25 0 ~  E= 2. 2 +  L /3 3 3  µ m

4 . 5 . 4   4 . 7 . 4   6 . 8 . 6   6 . 1 0. 6   8 . 1 0. 6

8 . 1 2. 6   1 0. 1 2. 8   1 0. 1 5 . 8   1 0. 21 . 8

1 2. 22. 1 0  1 5 . 3 0. 1 0
I n s p ec t or 

c las s s ic ݿҢ型  

p erf eren c ec e ೿៉௭ජ型



   E= 1 . 5 +  L /3 3 3 ~  E= 1 .4 +  L /3 33  µ m

   5 . 7 . 5   7 . 1 0. 7

5 00 x  7 00 x  5 00  -  7 00 x  1 000 x  6 6 0 m m

ᄯ᝼型

Mini    3 00 x  4 00 x  3 00 m m

຺精஝ጣϸസЅ ED M 電ྃ測量精஝ᏏᎈடҢ

E= 1 . 0 +  L /3 3 3µ m

Global  فӖ 

cl assi c  p erf orm an ce   ad van t ag e



900 x 1 200 x 8 00 -  2000 x 4000 x 1 8 00 m m 

09. X X . 08   1 2. X X . 1 0  1 5 . X X . 1 0

1 5 . X X . 1 4   20. X X . 1 5  / 1 8  

E=3 . 3  +  L /3 33  ~  E= 1 . 4  +  L /3 33  µ m

Global  Silver

Лධ 8 00 m m ߝ۽జׇԙᜲо量測的੫኉



຺σ型έԩϯ量測儀 . ᎌҢܻ૞ЊЅσ型౰品量測

AL PHA

2000x 3 3 00x 1 000 -  25 00x 3 000x 1 8 00m m

D EL TA

2000x 3 3 00x 1 5 00 -  3 000x 8 000x 25 00m m

L AMB D A

4 000x 5 000x 25 00 -  6 000x 1 0000x 4 000m m

C W 4 3 L

೿៉ۡ՝高॒೉Ռଢ଼ఋᙽ頭

C MM- V e

௥ញኇ჋測頭ߨ

C MS

高ഀጣႪৢ測頭

2000x 3 3 00x 1 5 00 -  3 000x 8 000x 25 00m m

L AMB D A

4 000x 5 000x 25 00 -  6 000x 1 0000x 4 000m m

C W 4 3 L

೿៉ۡ՝高॒೉Ռଢ଼ఋᙽ頭

提供σ՗แЫҁ᝚ᖗԒЅ࢜ᐝԒέԩ

ϯ量測，ᎌӫ૞ЊЅءᐠٙώཾȃј

Ᏺᡝȃ७ݖ的各類σ型ώӇᔖҢ

D EA σ՗แ量測فӖ

࣏ॴᐠ๖ᄺӇȃဨа຺้σ尺ψώӇ，
提供ഀפ高精度的量測



ཱི的ឹள0ಋଢ଼ᇄञҢܒ઻տ

஼σ的ᕗცᎌᔖ૖Ψ

QpxfsMpdlՌଢ଼Ҭ኿ᚇۡ

L eica AT4 02 / AT902 Ab solute Tracke r

๘ᄇԒႪৢଡᙹ儀

AT 4 02    3 20 M

ฒጣᐇհ

຺σጒ൜量測

ׇछفಛ๖ӫ

AT 902    8 0 -  1 6 0 M

຺σ量測ު໢ጒ൜，ᄇඌӛᕗც的ᎌᔖΨ
，џӵ各ᆍనӇήׇԙ量測



Ռଢ଼ᒱᜋ測
    頭׬೚

П߯ᄂ現൐
    Йᐇհ

ཱིΙфᆇᡊ
    ᆰᖗ٘

Sp inGrip
Йװ       

к໅ฒ३ఋᙽ高精度๘ᄇ
ጡጆᏢ

量測ጒ൜高ႀ 4 . 5  M

ᆄۻܒ৴

Sm artL ock ᐠడᚇۡ၆ည

዁ಢ化ђ૖ѓ

量測ጒ൜高ႀ 4 . 5  M4 . 5  M

዁ಢ化ђ૖ѓ

ᐇհᙏ߯ . ௴Ң൐Йᐇհ

଩Ӈ . џས଩ኵоԻॎ的各ᆍ଩Ӈ

檢ࢥЅᡛᜌ . џ໌՗੫኉ᒱᜋڷ GD & T 分ݙ

೽ႆ Cٮ，ন型೩ॎ . ໌՗௭ජഀפ AD ඲ԙ዁型

ҽࠈ . ᠞ڥ௭ජᘈኵᐃڷ౰ҡᄇᔖᐠח的ёώࡾх

ROMER ๘ᄇԒᜰ࿽ᖗ量測儀

σ՗แώӇ量測

ᆓӇ量測 . Ⴊৢ測頭

ശሆ߯ȃശ᡹ࣀ，ฒ໸ۖߑ化，໠ᐠ։џ量測



提供ӻᆍ類型測ବЅӰᔖϚӣᔖҢᆩમ提供各型Ԓ測ବ၏ಠၥਟM5/M3/M4/M2

TESA STAR sm

           2. 5 °  .  5 °  .  7 . 5 ° 

L SP- X 5

L SP- X 3

L SP- X 1 c
L SP- X 1 s

L SP- X 1 h

C MS
L inear L aser Prob e

提供 Hex agon Metrology ౰品؁ӻ的量測ਝઉ

ӒفӖ L eitz  L SP  scanning tech ology

精஝έԩϯ測ବџ提供੫੆尺ψॏ製測ବ



૖ஊҢܻ੫੆ඁդ型ޑ檢測，ѓࢂȈᏏᎈȃᏏᎈΦ具ȃ؏໌Ꮟᎈ้

ኵᐃᆓ౩فಛ૖ஊጂ߳σแו的ഀפ೎౩，檢測๖ޢݎ௥፡Ң

૖ஊӣڏтفಛҺϣஈ՗，оᎌᔖ檢測ႆแ

੫੆ώӇ的高精度量測೺ᡝ

QUINDOS . ׇԙ各ᆍଢ଼ΨႭӇ的டཾ量測 PC-DMIS . 具Ԥ஼σC ADђ૖的೽Ң量測೺ᡝ

PC-DMIS  CAD++ . ቨё 4E ԢጣȃԢ७೿៉௭ජڷ檢測ໝߜӇ的ђ૖

PC-DMIS  CAD . ஠ C AD ђ૖ઽΣ量測

PC-DMIS  PRO . Ӓ੫኉量測೺ᡝ

QUINDOS



PMI Tools

Tesa Hite Magna

Tesa Hite / Tesa Hite Plus M

Micro Hite / Micro Hite Plus M

RUGOSURF 90G RUGOSURF 90G 

RUGOSURF 20 
瑞士品質，提供現場檢測的各類型量具

高度規...電子測頭...卡尺...分厘卡...量錶...

粗度儀 

TESA 電子測頭提供客製化

高精度測量 0.2 ~ 0.05 μm




